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Pompa jednostopniowa do cieczy agresywnych
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Pompa jednostopniowa do cieczy agresywnych
ma zastosowanie gléwnie w przemystach chemicz-
nym i spozywczym i sluzy do przetlaczania czyn-
nik6w o silnie korozyjnym dzialaniu.

Do cieczy silnie agresywnych stosuje si¢ pompy
z powlokami odpornymi na korozje. Elementy pomp,
wykonane z zeliwa lub staliwa, maja powierzchnig,
stykajaca sie z czynnikiem przetlaczanym, pokryte
odpowiedniag powtloks, najczeSciej emalig. Korpusy
tych pomp, dzielone w plaszczyznie polaczenia ze
stojakiem, moga byé demontowane bez naruszania
napedu, co utatwia przeglad wnetrza pompy i ewen-
tualng wymiane czeSci zuzytych. Polaczenie korpu-
su ze stojakiem lozyskowym musi zapewniaé
wspo6tosiowosé oraz szczelno§é w miejscach styku
powierzchni korpusu i stojaka taka, aby nie byto
zaré6wno wycieku czynnika na zewnatrz jak i jego
zetkniecia sie z obrobionymi powierzchniami cen-
trujacymi. Warunké6w tych nie spelnia rozwigzanie
wedlug szwajcarskiego patentu Nr 377 652, przewi-
dujgce miedzy powierzchniami stykowymi korpusu
i stojaka lozyskowego plaskie pierScieniowe usz-
czelki, a na nieco wiekszej $rednicy zatoczenia cen-
trujace, obrobione do czystego metalu i sprasowa-
ne teleskopowo. Ruchowe zuzycie sie¢ uszczelki, jej
awaryjne uszkodzenie lub nieprawidlowy montaz
powoduje wyciek czynnika agresywnego, atakujacy
bezposrednio powierzchnie centrujace, nie pokryte
emalig, niszczgc je i w wyniku kosztowne elemen-
ty pompy muszg by¢é wymieniane., W konstrukcji
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tego rodzaju drobne wycieki sg niezauwazalne, a
wystarczajgce do zapoczgtkowania procesu korozji
powierzchni centrujgcych.

Rozwigzanie wedlug wynalazku, w jednostopnio-
wej pompie posiadajgcej korpus oddzielony od sto-
jaka tozyskowego, polega na znacznym odsunieciu
powierzchni centrujacych od powierzchni uszczel-
niajacych, a centrujgce zlgcze, wykonane z koinie-
rzs przylanego do korpusu pompy i odpowiedniego
kolnierza stojaka posiada na obwodzie jednego z
kolnierzy osiowe wystepy, centrujgce drugi kotnierz.
Pomiedzy wystepami sg przerwy obwodowe, two-
rzagce w zlgczu rodzaj okien do wizualnej kontroli
pracy uszczelnienia, pozwalajgc ns wykrycie ewen-
tualnych drobnych przeciekéw, ktére splywajac po
emaliowanej powierzchni miedzy uszczelnieniem a
centrujgcym zlgczem nie naruszajg obrabianych po-
wierzchni zlgcza. \

Przyklad zastosowania wynalazku jest pokazany
na rysunku, na ktéorym fig. 1 przedstawia podiuz-
ny przekréj pompy plaszczyzng osiowsg, fig. 2 —
widok kolnierza stojaka lozyskowego od strony
pompy, a fig. 3 — widok boczny fragmentu kolnie-
rza z pokazaniem wystepow cehtrujacych.

Pompa sklada sie z nastepujacych zespoléw: kor-
pusu 1, zespolu wirnikowego 2, stojaka lozysko-
wego 3 i obudowy diawnicy 4 wraz z uszczelnie-
niem 5 zespolu wirnikowego. Powierzchnie ele-
mentéw pompy, stykajgce sie z czynnikiem prze-
ttaczanym s3 pokryte powloka 6 z emalii. Migdzy;
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emaliowanymi, stykowymi powierzchniami korpusu
pompy 7 i obudowy diawnicy 8 znajduje sie pla-
ska, pierScieniowa uszczelka 9 z elastycznego ma-
terialu. Na zewnatrz tego uszczelnienia, do korpusu
1 jest przylany kolnierz 10, posiadajacy centruja-

ce zatoczenie 11. Stojak lozyskowy| 3 posiada ko-
" Inierz 12, na ktérego obwodzie sg osiowe wystepy
13, pomiedzy ktérymi sg przerwy 14. Wystepy 13
réwniez posiadajg centrujgce zatoczenie 15, dopa-
sowane do zatoczenia 11. Po montazu korpusu ze
stojakiem lozyskowym przerwy 14 tworza okna
miedzy wystepami 13 umozliwiajace obserwacje
uszczelnienia 9 i wykrycie najdrobniejszych prze-
ciekow.
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zlozona z korpusu, wirnika,
- wraz z uszczelnieniem zespolu wirujgcego i stoja-
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Zastrzezenie patentowe
Pompa jednostopniowa do cieczy agresywnych,
obudowy diawnicy

na o powierzchniach, stykajacych sie z przettacza-
na agresywna ciecza, pokrytych powloka odporng
na korozje, -najkorzystniej emalig, znamienna tym,
ze korpus (1) pompy posiada po stronie stojaka to-
zyskowego (3) kolnierz (10), wyksztalcony na zew-
natrz obwodu korpusu, centrowany z kolnierzem
(12) stojaka lozyskowego przy pomocy kilku osio-
wych wystepéw (13) rozmieszczonych na obwodzie
jednego z tych kotlnierzy (10 lub 12), a przerwy
(14) miedzy wystepami tworza po montazu okna

“do wizualnej kontroli uszczelnienia (9) styku ema-

liowanych powierzchni korpusu i stojaka.
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